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Siliziumfilter fUr die Analyse von Mikroplastikpartikeln

Eigenschaften

= |R-transparent, Rauhigkeit < 10 nm
= variable Porengeometrie und FiltergréBen
m Laser-Mikrobearbeitung (Pat. pend.)

Rohmaterial

= Doppelseitig polierte Silizium-CZ-Wafer
— Diameter: 15,24 cm (6”)
— Dicke: 300 = 15 pm

Details

= generell: flexible Anpassung nach Kundenwunsch/
Vereinbarung maoglich
= AuBere Abmessungen
— Quadratisch: 5 x 5 mm2 ... 50 x 50 mm?2
— Rund: 5 mm...100 mm Durchmesser
m Porengeometrie: konisch bis zylindrisch
— Lasereingang: 1000...50 pm
— Laserausgang: 1000...25 pym
= Porenabstand/-teilung (Mitte - Mitte): 1000...100 pm
m Porenanordnung: quadratisch, sechseckig

Standard 300 pm Waferdicke (fiir minimale IR-Interferenz und

hohe Festigkeit):

Abmessung Porengeometrie Abstand Anordnung
rund Eingang/Ausgang: 200 pm quadratisch
d=9mm 50/25 pm
rund Eingang/Ausgang: 100 um sechseckig
d=9mm 50/25 pm
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